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IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom et Prénom :

Date de naissance : Numeéro d'inscription :
Sujet proposeé :

Date : Signature du candidat :

CADRE RESERVE A LA COMMISSION D'INTERROGATION :

CAPACITE EVALUEE NOTE

Distinguer les éléments pertinents du cahier des charges /

Comparer les plans d’organisation liés a un projet /

Rendre compte /
NOTE SOUS - EPREUVE U51 (*) /20

Mettre en ceuvre les appareils de mesure, d’essai et de test /

Produire 'assemblage /
des composants

d’un systéeme optique

ou photonique

Mettre en ceuvre
le systéme optique
ou photonique

Définir les causes de dysfonctionnement
et localiser un défaut

Mettre en ceuvre et rétablir le fonctionnement

par échange de composant

A

Rendre compte /

NOTE SOUS — EPREUVE U52 (¥) 140
Mettre en conformité les performances par action sur les organes de réglage /
Rendre compte /

NOTE SOUS - EPREUVE U53 (*) 120
Observations éventuelles : (*) Toute note inférieure a 10/20 doit étre justifiée par un rapport

MEMBRES DE LA COMMISSION D’INTERROGATION
SPECIALITE ETABLISSEMENT SIGNATURE

NOM

DOCUMENT A FAIRE PARVENIR AU CENTRE DE DELIBERATION DES LA FIN DES EPREUVES
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